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탄소나노튜브는 역학적 견고성, 화학적 안정성이 뛰어나며, 높은 비표면적을 가지고 있다. 비표면적

이 크기 때문에 수소 저장, 가스 흡착, 여과 분리 등에 응용될 수 있다.   

같은 압력 조건에서 섬유의 직경을 작게 할수록 여과효율은 증가 한다. 따라서 마이크론 금속 섬유 

필터를 모재로 하여 탄소나노튜브를 섬유에 솜털처럼 성장 시키거나, 모재의 섬유와 섬유 사이를 

bridge 형상으로 성장시키면 압력은 조금 증가하면서 여과효율은 상당히 증가 한다. 또한 촉매입자의 

직접적 증착 없이 탄소나노튜브를 성장시키므로 작업 공정을 단순화 할 수 있다.   

본 연구에서는 마이크론 금속섬유 필터에 촉매입자의 증착 없이, 탄소나노튜브를 직접 성장시킨다. 

금속섬유의 표면을 일정한 시간동안 환원시켜 금속섬유의 표면을 활성화 시킨 후 여러 합성조건에서 

탄소나노튜브를 성장시킨다. 서로 다른 조건에서 제조된 CNT 금속필터의 여과효율은 염화나트륨 

수용액을 분무시켜 생성된 염화나트륨 나노 입자를 이용하여 측정한다.   

 

 

 

 

  




